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DICTAMEN JUSTIFICATIVO DE VISITA OBLIGATORIA

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL (MCN) N° 06/25 “REFACCION
DE UN SS.HH EN LA ESCUELA BASICA N° 1803 SAN JUAN BAUTISTA DE LA
SALLE - CAMPO ACEVAL?” - ID 470257.

Campo Aceval, 29 de abril 2025.

Por medio del presente se procede a emitir la justificacion de la necesidad de visita obligatoria

establecida en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia.

En ese sentido acentuamos la importancia de realizar una visita previa al sitio de la obra ya
que en la misma se realiza una inspeccion como minima la situacion fisica del sitio de
ejecucion de las obras. En esta oportunidad los oferentes puedan visualizar causas que ha
futuro pueden generar retrasos en el programa de obra, identificar conceptos que requieran
mayor atencion o criterios que no hayan sido considerados en el proyecto ejecutivo y de
manera evitar que se realicen adendas o cancelacion de la presente licitacion, por cuestiones
técnicas o por particularidades fisicas del terreno o sitio de obras, evitando con ello un posible

perjuicio en la ejecucion de los proyectos.

Por las peculiaridades del espacio fisico del sitio de obras y por las cuestiones descriptas
precedentemente, esta convocante establece este requisito de manera a que el oferente pueda
tener la informacion necesaria para preparar su oferta, cotizar sus precios y garantizar el buen

cumplimiento de contrato en caso de ser adjudicado.

Por las razones expuestas se procede a emitir el presente dictamen técnico justificando la
necesidad de la realizacion de la visita técnica previa, salvo mejor parecer de la maxima

autoridad.
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